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Firma Carl Zeiss
(Jena, Niemcy).

Statyw mikroskopu.

Zgloszono 19 grudnia 1932 r.
Udzielono 11 kwietnia 1934 r.
Pierwszenstwo: 22 grudnia 1931 r. (Niemcy).

W statywach mikroskopéw zwyklej kon-

-strukceji rure, stuzaca do obserwacji, nasta-

wia si¢ zapomoca, kétka zebatego i zebatki,

" prowadnice zas$, kierujace nastawieniem, sa

umieszczone ponad stolikiem przedmioto-
wym i sa zwrécone ku osi mikroskopu. Je-
zeli jednak kierownice te umiesci si¢ po-
nizej stolika, to zajmuja one polozenie, od-
wrécone od osi mikroskopu. Wskutek tego
przy poruszaniu rury mikroskopu w tym
samym kierunku otrzymuje si¢ odwrotny,
niz w zwyklych mikroskopach, kierunek
obrotu gatki, ktéra stuzy do przesuwania
rury. Dzigki dlugoletniemu przyzwyczaje-
niu pewne okreslone kierunki obrotu, przy
tych a nie innych ruchach nastawiajacych,

weszly jednak do tego stopnia w nalég, ze
wiele oséb, postugujacych sie mikroskopem,
zrezygnowaloby z uzycia przyrzadéw, kto-
rych budowa nie uwzglednialaby tej oko-
licznosci.

Wedlug wynalazku miedzy kotkiem ze-
batem a zebatka ukladu do nastawiania ru-
ry wstawione jest kétko posrednie, ktére
odwraca kierunek obrotu. Wiadomo, ze bu-
dowa mechanizmu do nastawiania, a przy-
najmniej do nastawiania zgrubsza, wyma-
ga, ze wzgledu na wyzyskanie catej dlugo-
$ci pionowego skoku, aby gatka napedowa
umieszczona byla badZz na samym dole
podstawy, badz wysoko w gérze. Poniewaz
za$ kotko posrednie mozna umiescié powy-



zej Yub nizej osi gatki napedowej, przeto
polozenie samtl galki 1 d owej staje sig
dla obsl‘uguiqcégb ‘mik U;f"dogodme)sze.
W razie umieszczenia galki napedowej u
dotu, kétko ze¢bate zapobiega temu, by po-
wierzchnia stolu, ktéra niekiedy znajduje
si¢ bardzo blisko gatki napedowej, zawa-
dzala ruchom r¢ki osoby, obstugujacej mi-
kroskop.

Na rysunku przedstawione sa w prze-
kroju przyklady mechanizméw do nasta-
wiania. zgruhsza -dwéch mikroskopéw. Na
flt 41 ‘mechanizm’ ﬁast umieszczony mna do-
le,anaflg 2 — u gory.

W..obu. przyklafach litera a oznacza

6d,a b — kddhib mikroskopu. Ze spo-
dem a poia‘czona jest sztywno podstawa c,
‘wzgledem ktérej kadtub b mozna nastawiaé
w kierunku pionowym. Do wywolywania
tego ruchu nastawiajacego stuzy gatka d,
na ktérej osi osadzone jest kotko zebate e.
Koétko to zazebia sie z kétkiem posredniem
f, ktére znéw jest zazebione z zebatks g.
Wedtug pierwszego przyktadu (fig. 1) gal-
ka d wraz z kétkiem zebatem e oraz kétko
poérednie f sa osadzone w ruchomym ka-
dtubie b, natomiast zebatka g jest przymo-
cowana do podstawy ¢ nieruchomo wzgle-
dem spodu a. W drugim przykladzie (fig.
2) gatka d wraz z kétkiem zebatem e, jak
réwniez kétko posrednie f sa osadzone w
podstawie ‘¢ nieruchomo wzgledem spodu
a, a zebatka g jest polaczona sztywno z ru-
chomym kadiubem b, y

Przez dolaczenie posredniego koétka f
do kétka mechanizmu do nastawiania osia-
ga si¢ ten skutek, ze kierunek ruchéw na-
stawiajacych przy podnoszeniu i opuszcza-
niu kadluba b wraz z rura mikroskopu, stu-
2aca do obserwacji, staje sie¢ zgodny z kie-
runkiem obrotu gatek napedowych w uzy-
wanych dotychczas powszechnie mikrosko-
pach. Tak np. przy obracaniu gatek nape-
dowych d w kierunku zgodnym ze wska-
zéwkami zegara rura, stuzaca do obserwa-
cji, opuszcza si¢, jak zwykle, wdét. W
pierwszym przykladzie reka obserwatora,
dzieki wyzszemu polozeniu galtki napedo-
wej d ponad stolem, ma wiecej wolnego
miejsca, natomiast w drugim przykladzie,
wobec nizszego polozenia tej gatki d, uzy-
skuje si¢ raczej mozno§é oparcia reki na
stole.

Zastrzezenie patentowe.

Statyw mikroskopu, w ktérym czesci,
sluzace do obserwacji, daja si¢ nasta-
wiaé zapomoca kétka zebatego i zebatki, a
prowadanice ruchu nastawiajacego znajdu-
ja sie ponizej stolika przedmiotowego, zna-
mienny tem, ze miedzy kétko zebate a zg-
batke wlaczone jest kotko posrednie (f).

Firma Carl Zeiss.
Zastepca: M. Skrzypkowski,
rzecenik patemtowy.
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Fig.1

Druk L. Boguslawskiego i Ski, Warszawa.
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